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Tecnologias de Fabricacion de
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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Principios de funcionamiento de los
dispositivos fotovoltaicos.
i. Fundamentos
ii. Tecnologias de Siy CdTe
iii. Células multiunion
iv. Fabricacion y caracterizacion
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2. Tecnologia de células solares de
semiconductores IlI-V.
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3. Tecnologia de células solares de
perovskita.
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4. Tecnologia de células solares de puntos
cuanticos y dye-sensitized.

5. Tecnologia de células solares de
materiales 2D.

6. Tecnologias basadas en materiales
emergentes en capa delgada.
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19/02/2026 al 4/05/2026 (L y )) de 17:00h a 20:00h
9 PRESENCIAL. Laboratorios y aulas de la ETSI Telecomunicacion
< comunidad.microelectronica@upm.es
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